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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
коллегии палаты по патентным спорам 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 
 

 

  Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном 

пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения 

в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 

22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела 

возражение Коновалова С.Ф. (далее – заявитель), поступившее в палату по 

патентным спорам 13.11.2012, на решение Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании заявки на 

изобретение № 2010120200/28 отозванной, при этом установлено 

следующее. 

 Заявлена группа изобретений «Микромеханический вибрационный 

гироскоп», совокупность признаков которых изложена в формуле 

изобретения, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей 

редакции: 

        «1. Микромеханический вибрационный гироскоп, содержащий два 

изолированных дискообразных корпуса с укрепленным между их торцами с 

зазором крутильным маятником, в состав которого входят: осесимметричный 

диск с размещенной в его отверстии установочной пластиной, связанной с 

диском посредством упругого подвеса, обеспечивающего возможность 

поворота диска вокруг оси симметрии (ось возбуждения) и нормальных к ней 

осей (выходные оси); датчик момента возбуждения и генератор возбуждения, 

предназначающиеся для возбуждения колебаний диска вокруг оси 

симметрии; компенсационные датчики моментов, создаваемых вокруг 



  

выходных осей; емкостные датчики углов поворота диска вокруг выходных 

осей, содержащие электроды, выполненные на обращенных к диску торцах 

двух изолированных корпусов гироскопа, причем электроды связаны с 

компенсационными датчиками моментов посредством усилителей сигналов 

обратной связи; системы регулировки крутильных колебаний маятника; 

системы компенсации квадратурных сигналов гироскопа, отличающийся тем, 

что, с целью повышения точности, датчик момента возбуждения содержит 

связанные с генератором сигнала возбуждения печатные обмотки, 

выполненные на изолированных торцевых поверхностях диска и имеющие 

радиально ориентированные участки, размещенные в магнитных полях, 

нормальных торцевым поверхностям диска, и создаваемым укрепленными в 

изолированных корпусах гироскопа и обращенными к диску разноименными 

полюсами постоянными магнитами датчика момента возбуждения; 

компенсационные датчики моментов содержат спиральные печатные 

обмотки, размещенные в стесненных магнитных полях, образованных 

укрепленными в изолированных корпусах гироскопа и обращенными к диску 

одноименными полюсами постоянными магнитами компенсационных 

датчиков момента. 

2. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.1, отличающийся тем, 

что печатные обмотки датчика момента возбуждения и компенсационных 

датчиков момента размещены на обоих торцевых поверхностях диска, 

соединены между собой через отверстия в диске и соединены с выходами 

генератора сигнала возбуждения и входом системы регулировки крутильных 

колебаний маятника посредством дополнительно вводимых печатных 

токоподводов, выполненных на поверхностях упругого подвеса, контактных 

площадок, выполненных на поверхностях установочной пластины, и 

токоподводов, выполненных на изолированных дискообразных корпусах 

гироскопа. 



  

3. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.2, отличающийся тем, 

что усилители обратной связи размещены на обращенном от маятника торце 

первого изолированного дискообразного корпуса, электроды, выполненные 

на обращенном к маятнику торце первого изолированного дискообразного 

корпуса, связаны со входами усилителей обратной связи посредством 

металлизированных отверстий в теле первого изолированного корпуса и 

контактных площадок, выполненных на торцевой поверхности первого 

изолированного дискообразного корпуса, обращенной от маятника, а 

электроды, выполненные на обращенном к маятнику торце второго 

изолированного дискообразного корпуса, соединены с входами усилителей 

обратной связи посредством электропроводящих стоек, проходящих в окна 

крутильного маятника и в отверстия первого изолированного 

дискообразного корпуса. 

4. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.2, отличающийся тем, 

что диск выполнен из пластины монокристаллического кремния с 

плоскостью среза (001) и связан с установочной пластиной через упругий 

подвес, содержащий дополнительно вводимую рамку и растяжки, 

соединенные с внутренней и наружной поверхностями рамки, причем 

растяжки ориентированы по кристаллографическим направлениям <100> и 

<010>. 

5. Микромеханический вибрационный гироскоп по одному из пп.1, 2, 3, 

отличающийся тем, что диск выполнен из пластины монокристаллического 

кремния с плоскостью среза (001), а упругий подвес выполнен в виде 

четырех спиралей с прямолинейными участками, ориентированными по 

кристаллографическим направлениям <100> и <010>. 

6. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.5, отличающийся тем, 

что спирали упругого подвеса связаны с установочной пластиной 

непосредственно, а с диском через две дополнительно вводимые рамки, 



  

соединенные между собой и с диском через четыре растяжки, попарно 

ориентированные по кристаллографическим направлениям <100> и <010>. 

7. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.5, отличающийся тем, 

что спирали упругого подвеса связаны с диском непосредственно, а с 

установочной пластиной через две дополнительно вводимые рамки, 

соединенные между собой и с установочной пластиной через четыре 

растяжки, попарно ориентированные по кристаллографическим 

направлениям <100> и <010>. 

8. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.5, отличающийся тем, 

что постоянные магниты датчика момента возбуждения укреплены только в 

одном изолированном корпусе гироскопа, а в другом установлены 

цилиндрические магнитопроводящие вкладыши со скошенными торцами, 

обращенными к диску, причем обеспечивается возможность разворота 

вкладышей вокруг центральных осей их цилиндров. 

9. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.5, отличающийся тем, 

что зазоры между торцевыми поверхностями диска и изолированными 

дискообразными корпусами образованы посредством электропроводящих 

выступов, сформированных на обращенных к маятнику торцевых 

поверхностях дискообразных изолированных корпусов и соприкасающихся с 

контактными площадками на поверхности установочной пластины. 

10. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.5, отличающийся тем, 

что зазоры между торцевыми поверхностями диска и изолированными 

дискообразными корпусами образованы посредством выступов, 

сформированных под контактными площадками на поверхностях 

установочной пластины. 

11. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.5, отличающийся тем, 

что генератор сигнала возбуждения выполнен в виде управляемого 



  

напряжением автоколебательного генератора частоты, вход которого 

подключен через дополнительно вводимые первый и второй переключатели 

и дополнительно вводимые усилитель и формирователь сигнала управления 

к обмотке датчика момента возбуждения, а выход - к электродам емкостного 

датчика угла и двум дополнительно вводимым последовательно 

соединенным делителям частоты; выход первого делителя частоты 

подключен к управляющему входу дополнительно вводимого мостового 

переключателя тока, первая диагональ которого подключена к источнику 

тока, а вторая диагональ через дополнительно вводимые третий и четвертый 

переключатели - к обмотке датчиков момента возбуждения, причем входы 

управления переключателей связаны с выходами второго делителя частоты 

через дополнительно вводимый дешифратор. 

12. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.11, отличающийся 

тем, что формирователь сигнала управления образован включенными 

последовательно измерителем амплитуды переменного напряжения и 

сумматором, второй вход которого подключен к дополнительно вводимому 

источнику опорного напряжения, а автоколебательный генератор частоты с 

первым делителем частоты, при нулевом управляющем напряжении, имеет 

настройку на частоту, меньшую резонансной частоты крутильных колебаний 

диска. 

13. Микромеханический вибрационный гироскоп по п.11, отличающийся 

тем, что формирователь сигнала управления образован измерителем фазы, 

опорный вход которого подключен к выходу первого делителя частоты, и 

дополнительно выход усилителя сигнала управления подключен через 

последовательно соединенные измеритель амплитуды переменного 

напряжения и сумматор, второй вход которого подключен к источнику 

опорного напряжения, ко входу усилителя мощности, выход которого 

подключен к первой диагонали мостового переключателя тока, а 

управляемый напряжением автоколебательный генератор частоты с первым 



  

делителем частоты при нулевом управляющем напряжении имеет настройку 

на резонансную частоту крутильных колебаний диска». 

   Данная формула была принята к рассмотрению.  

             По результатам экспертизы заявки по существу было принято 

решение Роспатента от 02.09.2011 о выдаче патента на изобретение с 

упомянутой выше формулой. 

   Решение о признании заявки на данное изобретение отозванной было 

вынесено 29.08.2012  и мотивировано тем, что  в сроки, установленные 

пунктом 2 статьи 1393 Кодекса, не были представлены документы, 

подтверждающие уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и 

выдачу патента.   

             Заявителем 13.11.2012 было подано возражение в палату по 

патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса. 

               В возражении отмечено, что  решение о выдаче патента на 

изобретение заявителем  получено не было, что и явилось причиной 

задержки платежа. Заявителем отмечено, что о принятии Роспатентом 

положительного решения о выдаче патента на изобретение он узнал из  

решения о признании заявки отозванной от 29.08.2012. После получения  

данной корреспонденции  заявитель оплатил пошлину (платежный документ 

от 03.11.2012), который  приложен к настоящему возражению. 

             С учетом изложенных обстоятельств заявитель просит отменить 

решение Роспатента о признании заявки  отозванной и возобновить  по ней 

делопроизводство. 

              Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения коллегия палаты по патентным спорам установила следующее. 

                    С учетом даты подачи заявки (21.05.2010), даты  вынесения 

Роспатентом решения о признании заявки отозванной (29.08.2012) и даты 

поступления возражения (13.11.2012), правовая база включает Кодекс, 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам  

государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их 



  

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 

Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – 

Регламент), Положение о патентных пошлинах и иных пошлинах за 

совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 

места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении 

этими правами, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 декабря 2008г. № 941 (далее – Положение о пошлинах), и 

Правила ППС. 

             В соответствии с пунктом 1 статьи 1393 Кодекса на основании 

решения о выдаче патента на изобретение федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит 

изобретение в соответствующий государственный реестр – в 

Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдает 

патент на изобретение. 

  В соответствии с пунктом 2 статьи 1393 Кодекса государственная 

регистрация изобретения  и выдача патента осуществляются при условии 

уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не 

представлен  в установленном порядке документ, подтверждающий уплату 

патентной пошлины, регистрация изобретения и выдача патента не 

осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной. 

            В соответствии с пунктом 28.3 Регламента ИЗ государственная 

регистрация изобретения и выдача патента осуществляются при условии 

представления в установленном порядке документа, подтверждающего 

уплату соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в 

установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной 



  

пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента, регистрация 

изобретения и выдача патента не осуществляются, а по соответствующей 

заявке принимается решение о признании ее отозванной. 

               В соответствии с пунктом 5 Положения о пошлинах документ, 

подтверждающий уплату или доплату пошлины, прилагается соответственно 

к документам или материалам заявки, ходатайству, заявлению, возражению 

или сообщению об уплате. Документом, подтверждающим уплату пошлины, 

является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, 

или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо путем 

перечисления средств с лицевого счета. Документ, подтверждающий уплату 

пошлины, должен относиться к одной заявке, патенту, свидетельству. В 

документе, подтверждающем уплату пошлины, представляемом после 

поступления заявки, указывается регистрационный номер заявки, патента, 

свидетельства, наименование действия, за которое уплачена пошлина, и (или) 

номер соответствующей позиции приложения к настоящему Положению. 

                Согласно пункту 8 Положения о пошлинах уплата пошлины и 

представление документа, подтверждающего уплату, осуществляются в 

течение 2 месяцев с даты получения заявителем решения о выдаче патента 

(но не позднее 4 месяцев с даты принятия решения). Уплата пошлины и 

представление соответствующего документа могут быть  осуществлены по 

истечении указанного срока, но не позднее 6 месяцев со дня его истечения. В 

этом случае размер пошлины увеличивается на 50 процентов. 

            Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении с 

учетом делопроизводства по заявке, показал следующее. 

            По результатам  рассмотрения материалов заявки по существу  

Роспатентом  было принято решение о выдаче патента на изобретение от  

02.09.2011. Данное решение направлено в адрес, указанный заявителем для 

переписки с приложением разъяснений о порядке уплаты патентных пошлин.  

            Заявитель не представил в установленном порядке документ, 

подтверждающий уплату патентной пошлины за регистрацию изобретения и 

выдачу патента, в связи с чем было вынесено решение Роспатента от 

29.08.2012 о признании данной заявки отозванной. 



  

                В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о 

признании заявки отозванной является правомерным (см. пункт 2 статьи 1393 

Кодекса, пункт 28.3 Регламента ИЗ). 

               В возражении заявитель указывает на то, что им не было получено 

решение Роспатента  о выдаче патента на изобретение от  02.09. 2011, о 

наличии которого ему стало известно только из решения Роспатента о 

признании заявки отозванной от  29.08.2012.   

              При этом коллегия палаты по патентным спорам не располагает 

какими-либо документами, подтверждающими факт получения заявителем 

упомянутого решения о выдаче патента.  Вместе с тем, в соответствии с 

требованиями пункта 8 Положения о пошлинах, датой отсчета срока уплаты 

пошлины является дата получения заявителем решения о выдаче патента, то 

есть указанное решение должно быть получено заявителем. 

              После получения заявителем решения о признании заявки 

отозванной, им было направлено 28.09.2012 ходатайство о возобновлении 

делопроизводства, где сообщалось о неполучении решения Роспатента о 

выдаче патента и обязательстве уплаты соответствующей пошлины.  

               18.10.2012  в адрес в адрес заявителя было направлено письмо с 

разъяснениями о возможности возобновления делопроизводства путем 

подачи возражения в палату по патентным спорам и представления 

квитанции об уплате пошлины. 

          Заявителем в возражении был представлен платежный документ от 

03.11.2012 об уплате пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента 

на изобретение на сумму 4875 рублей. 

           Выполнение заявителем условия по уплате соответствующей 

патентной пошлины подтверждает заинтересованность и серьезность его 

намерений в получении патента на изобретение по указанной заявке. 

          Учитывая вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам 

пришла к выводу о возможности:               

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2012,  отменить решение 

Роспатента от 29.08.2012 о признании заявки отозванной и восстановить 

делопроизводство по заявке № 2010120200/28. 


